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사 업 명 제품생산 유연성 확보를 위한 뿌리공정기술 개발

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경
- 다품종 소량생산으로의 제조업 패러다임 변화에 대응하기

위한 새로운 공정기술 확보를 통한 뿌리산업의 경쟁력 강화

- 기존 대량생산의 핵심요소인 금형(mold) 및 포토마스크
(photomask) 의존도 극복을 위한 다품종 유연생산 공정

기술 확보

○ 추진기간 : 2020.01. ~ 2025.12.

○ 총사업비 : 14,256 백만원 (6년, 기관주요)

○ 주요내용

- 無금속몰드 형상구현 유연생산기술
· (금속몰드 대체 성형기술) 난성형 소재 대응 무금형 점진

성형 공정기술 개발

· (혁신형 적층기술) 소량 다품종 시장 대응력을 갖춘 高생산성
적층 성형기술 개발

- 자유곡면 배선형성 및 접합 유연생산기술

· (자유곡면 배선형성 기술) 다양한 기판 대응 고접합/고정밀
회로 형성기술 개발 및 자유형상 배선형성 표면처리 및 인쇄

회로 제품화 적용기술 개발

· (자유곡면 전자부품 접합기술) 자유형상 표면 미세 전자부품
고정밀 접합공정기술 개발

○ 추진경과
- (2020.03) 뿌리기술연구소 대표과제(1-1) 선정

- (2020.05) 1차년도 Kick-off 워크숍 개최

- (2020.10) 1차년도 성과공유 워크숍 개최
- (2020.12) 1차년도 연차평가

- (2021.03) 2차년도 Kick-off 워크숍 개최

- (2021.10) 2차년도 성과공유 워크숍 개최
- (2021.12) 2차년도 연차평가

- (2022.03) 3차년도 Kick-off 워크숍 개최



- (2022.06) 3차년도 성과공유 워크숍 개최
- (2022.08) 1단계 내부 성과점검

- (2022.11) 3차년도 성과 외부자문 워크숍 개최

- (2022.12) 3차년도 연차평가
- (2023.03) 4차년도 Kick-off 워크숍 개최

- (2023.06) 4차년도 성과공유 워크숍 개최

- (2023.09) 연구사업계획 중간점검
- (2023.11) 4차년도 성과 외부자문 워크숍 개최

- (2023.12) 4차년도 연차평가

- (2024.04) 5차년도 Kick-off 워크숍 개최
- (2024.06) 5차년도 성과공유 워크숍 개최

- (2024.10) 연구사업평가 대응 성과점검 워크샵

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 이호년 수석연구원
- 최종 결재자 : 이낙규 원장

○ 사업 관련자 (이호년 수석 외 154 명)

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
총괄책임자 이호년 수석연구원 전 기간 사업 총괄
참여연구원 김건희 수석연구원 전 기간 세부 책임
참여연구원 이원식 수석연구원 전 기간 세부 책임
참여연구원 박남수 선임연구원 전 기간 세부 책임
참여연구원 김용대 수석연구원 전 기간 세부 책임
참여연구원 강희석 수석연구원 전 기간 세부 책임
참여연구원 박재영 수석연구원 전 기간 세부 책임
참여연구원 고용호 수석연구원 전 기간 세부 책임

다른기관 또는

민간인 관련자

○ (위탁기관) Portland State University (1~3차년도)

- Rapid tooling (RT) 기반 주조패턴 제조용 폴리머몰드

제조기술 개발
- RT공정 데이터 센싱 기반 고분자몰드 치수안정성 향상기술 개발

○ (위탁기관) Deakin University (1~2차년도)
- 차체 외판부품용 Al합금 일반곡면의 점진성형 공정DB 확보

- 개인인맞춤형의료부품용 Ti합금 자유곡면의점진성형공정DB 확보

○ (위탁기관) 제주대학교 (2~3차년도)

- 금속용융소재특성에따른메커니즘분석및 3D 프린팅노즐헤드설계

○ (위탁기관) 공주대학교 (3~5차년도)



- Rapid tooling (RT) 기반 정밀주조 왁스패턴 치수정밀도
향상을 위한 열기계적물성 분석 및 왁스패턴 제조공정 설계

추진실적

○ (특허출원) 국내특허출원 64건

○ (특허등록) 국내특허등록 17건

○ (논문) 국내외 76건
- SCI(E)급 63건 / 비SCI(E) 13건

○ (기술료) 8건, 3.3억원

구분 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 합계
특허출원 13 18 19 14 64
특허등록 - 1 5 11 17
논문SCI(E) 7 14 26 16 63
논문 비SCI 5 2 2 4 13
기술료(건) 1 2 4 1 8

기술료(백만원) 150 30 120 30 330


